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- - з.е. Итого Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5

Индекс Наименование Факт
По 

плану з.е. Лек Лаб Пр з.е. Лек Лаб Пр з.е. Лек Лаб Пр з.е. Лек Лаб Пр з.е. Лек Пр

Блок 1.Дисциплины (модули) 195 7020 43 82 16 102 51 68 30 68 48 88 44 40 37 90 34 36 16 48 24

Обязательная часть 172 6192 41 80 16 100 51 68 30 68 36 64 32 36 28 78 22 36 16 48 24

Б1.О.01 Базовая компонента 50 1800 30 70 10 84 18 20 36 2 4 4

Б1.О.01.01 Высшая математика 15 540 9 18 36 6 4 6

Б1.О.01.02
Математические методы в инженерных 
приложениях

3 108 3 8 6

Б1.О.01.03 Русский язык и культура речи 2 72 2 2 6

Б1.О.01.04 Безопасность жизнедеятельности 3 108 3 2 4

Б1.О.01.05 История России 4 144 4 42 16

Б1.О.01.06 Основы программирования 5 180 5 6 10

Б1.О.01.07 Философия 2 72 2 4 4

Б1.О.01.08 Экология 2 72 2 4 4

Б1.О.01.09 Правоведение 2 72 2 4 4

Б1.О.01.10 Физическая культура 2 72 1 2 1 4

Б1.О.01.ДВ.01
Иностранный язык / Русский язык (как 
иностранный)

10 360 6 20 4 12

Б1.О.01.ДВ.01.01 Иностранный язык 10 360 6 20 4 12

Б1.О.01.ДВ.01.02 Русский язык (как иностранный) 10 360 6 20 4 12

Б1.О.02 Вариативная компонента 122 4392 11 10 6 16 33 48 30 32 34 60 32 32 28 78 22 36 16 48 24

Б1.О.02.01 Второй иностранный язык (практический курс) 8 288 4 12 4 12

Б1.О.02.02
Введение в нанотехнологиии и микросистемную 
технику

2 72 2 4 4

Б1.О.02.03 Инженерная графика 5 180 5 6 6

Б1.О.02.04 Сопротивление материалов 3 108 3 8 6

Б1.О.02.05 Электротехника 3 108 3 4 6

Б1.О.02.06 Теоретическая механика 3 108 3 6 4

Б1.О.02.07 Физика 6 216 6 12 8 6

Б1.О.02.08 Химия 6 216 6 8 12

Б1.О.02.09 Основы физики твердого тела в наноинженерии 4 144 4 6 4

Б1.О.02.10 Физические основы микро- и наноэлектроники 4 144 4 4 4

Б1.О.02.11 Электроника 4 144 4 6 4 4

Б1.О.02.12 Основы наноустройств 4 144 4 8 6

Б1.О.02.13 Квантовая электроника 9 324 9 24 12 8

Б1.О.02.14 Основы инженерной экономики и менеджмента 2 72 2 4 4

Б1.О.02.15 Оптика и физика лазеров 10 360 6 8 4 4 4 6 6
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Б1.О.02.16 Функциональные наноматериалы 9 324 5 10 6 4 6 6

Б1.О.02.17 Основы проектирования лазеров 10 360 10 32 6 14

Б1.О.02.18
Моделирование полупроводниковых 
наноструктур для информационных систем

8 288 8 34 4 16

Б1.О.02.19 Методы диагностики в нанотехнологиях 6 216 6 16 8

Б1.О.02.20 Основы надежности технических систем 5 180 5 16 8

Б1.О.02.21 Прикладная оптика и оптические измерения 5 180 5 16 8

Б1.О.02.ДВ.01

Иностранный язык в профессиональной 
деятельности / Русский язык (как 
иностранный) в профессиональной 
деятельности

6 216 4 12 2 6

Б1.О.02.ДВ.01.01
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 6 216 4 12 2 6

Б1.О.02.ДВ.01.02 Русский язык (как иностранный) в 
профессиональной деятельности

6 216 4 12 2 6

Часть, формируемая участниками образовательных 23 828 2 2 2 12 24 12 4 9 12 12

Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины 2 72 2 2 2

Б1.В.ДВ.01.01 Политология 2 72 2 2 2

Б1.В.ДВ.01.02 Социология 2 72 2 2 2

Б1.В.ДВ.01.03 Культурология 2 72 2 2 2

Б1.В.ДВ.01.04 Деловая этика 2 72 2 2 2

Б1.В.ДВ.01.05 Психология 2 72 2 2 2

Б1.В.ДВ.01.06 Педагогика 2 72 2 2 2

Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины 3 108 3 8 4

Б1.В.ДВ.02.01 Квантовый микромир 3 108 3 8 4

Б1.В.ДВ.02.02 Управление инновационными проектами 3 108 3 8 4

Б1.В.ДВ.03 Элективные дисциплины 4 144 4 6 6

Б1.В.ДВ.03.01 Mathematical Modelling in Nanoindustry 4 144 4 6 6

Б1.В.ДВ.03.02 Modelling of nanodevices 4 144 4 6 6

Б1.В.ДВ.04 Элективные дисциплины 5 180 5 10 6

Б1.В.ДВ.04.01
Технология производства наноэлектронной 
базы

5 180 5 10 6

Б1.В.ДВ.04.02 Технология изготовления наноустройств 5 180 5 10 6

Б1.В.ДВ.05 Элективные дисциплины 5 180 5 6 6

Б1.В.ДВ.05.01
Системы автоматизированного проектирования 
наноструктур и систем на их основе 5 180 5 6 6

Б1.В.ДВ.05.02
Системы автоматизированного проектирования 
гетероструктурных лазеров 5 180 5 6 6
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Б1.В.ДВ.06 Элективные дисциплины 4 144 4 6 6

Б1.В.ДВ.06.01
Организация и управление жизненным циклом  
высокотехнологичной продукции

4 144 4 6 6

Б1.В.ДВ.06.02

Organization and management of the life cycle of 
high-tech products / Организация и управление 
жизненным циклом  высокотехнологичной 
продукции

4 144 4 6 6

Блок 2.Практика 33 1188 12 21

Обязательная часть 33 1188 12 21

Б2.О.01 Вариативная компонента 33 1188 12 21

Б2.О.01.01(Н)
Научно-исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-исследовательской 
работы)

12 432 9 3

Б2.О.01.02(П) Технологическая практика 6 216 3 3

Б2.О.01.03(Пд) Преддипломная практика 15 540 15

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 12 432 12

Б3.01(Г) Государственный экзамен 3 108 3

Б3.02(Д) Выпускная квалификационная работа 9 324 9

ФТД.Факультативные дисциплины 5 180 3 6 10 2 6 6

ФТД.01 Метрологическое обеспечение производства 2 72 2 6 6

ФТД.02 Компьютерная графика 3 108 3 6 10


